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１．概要（Summary） 

課題１：石英ガラス基板上にメタル膜を成膜し、その

メタル膜にサブミクロンの円を数千万個パターニン

グするために技術相談をさせて頂いた。微細パタンが

多数必要であることから、EB 描画時間が問題となる

ことが明らかとなった。東大の高速描画装置を紹介頂

き、EB 描画の適用可能性について問い合わせしてい

る。 

課題２：石英ガラスにサブミクロンの貫通穴加工を行

うことを検討。現在山形県工業技術センターの設備を

借りて試作しているが、同センター所有の描画装置で

は 1µm 以下のパターニングが困難である。そこで

1µm 以下のパターニングを EB 描画装置にて実施し

たいと考えており、技術相談をさせて頂いている。 


